
フェムト秒レーザー
加工システムキット

LP-VIS(UV, NIR)-kitは、光学部品・マウント類とプラットフォームで構成されたキットです。
安定度の比較的高いフレームに光学部品を配置して精密加工や、レーザー顕微鏡の実験に利用できます。
光響で販売している加工用フェムト秒レーザーシリーズや、各種発振器キット（FL-MLシリーズ）と組み合わせてお使い頂けます。
本キットはユーザーの希望をもとに設計・部品選定いたします。

※「ガルバノスキャナ＋リレーレンズ光学系や空間位相変調器などと組み合わせた仕様なども自由な組あわせが可能です」
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構成例

推奨アイテム
LaseView (TM) : 集光点とサンプルの位置合わせに
パワーメータ

価格と納期
製品名：フェムト秒レーザー加工システムキット
型番：LP-VIS(UV, NIR)-kit
価格：お問い合わせ下さい
納期：お問い合わせ下さい

構成部品例
光学部品一式
マウント類一式
フレーム類一式
ステージ一式
ビームプロファイラ+パソコン

用途例
内部加工
微細加工
レーザー顕微鏡

https://www.symphotony.com/products/ultrashort/pskit/https://www.symphotony.com/products/ultrashort/pskit/


